QMG型漆膜磨光仪，漆膜磨光机用于测定漆膜磨光性能。QMG型漆膜磨光仪各项指标均符合 GB/T 1769-79《漆膜磨光性测定法》标准中的有关规定。
QMG型漆膜磨光仪，漆膜磨光机主要技术参数: 
１．磨头重量：500g 砝码重量：200g 2件100g1件
２．置数范围：0～9999 
３．往复工作速度：80次/分
４．电源电压：220V 50Hz

